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&5 ¥R (Specifications)

——A4MERSF: 1180mm X 1070mm X 2050mm
—— R 1000KG



——HJRZIR: 50Hz, 220V, 10A

——RJEASMA]: 350mm X 350mm X 350mm

—— RIEREE:  £0.1mm (<100mm); 0.1% (>100mm)
—— BRGSO R

——WoLdE: EREOLEE 355nm

——HRHE: 8m/s
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